HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2024/2025
kierunek: Mechatronika stopien: I rok studiéw: | semestr: 01
sesja zasadnicza sesja poprawkowa
| termin Il termin | termin Il termin
zjazd 1-2 luty 2025 zjazd 7-9 luty 2025 zjazd 14-16 luty 2025 zjazd 21-23 luty 2025

15.00 - 15.45

15.50-16.35 Grafika inzynierska i zapis konstrukgji Grafika inzynierska i zapis konstrukcji Grafika inzynierska i zapis konstrukgji
16.45 - 17.30 Z. Budniak s. 205-5G (Sn) Z. Budniak s. 205-5G (Sn) Z. Budniak s. 205-5G (Sn)

17.35-18.20

18.30 - 19.15

O e =g

19.25-20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45

8.50-9.35

9.45-10.30

1035 - 11.20 Algebra Algebra Algebra Algebra
1130- 12.15 A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn)

12.20 - 13.05

13.15 - 14.00 Rachunek rézniczkowy i catkowy Rachunek rézniczkowy i catkowy Rachunek rézniczkowy i catkowy Rachunek rézniczkowy i catkowy
14.05 - 14.50 A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn) A. Yatsko s. 1G (Sn)

15.00 - 15.45

®» -~ 0 T O W

15.50 - 16.35

16.45-17.30

17.35-18.20

18.30- 19.15

19.25 -20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45

8.50-9.35

9.45-10.30

1035 - 11.20 Komputer i programowanie Komputer i programowanie Komputer i programowanie Komputer i programowanie
1130 - 12.15 K. Kaminski s. 307-4H (Sn) K. Kaminski s. 307-4H (Sn) K. Kaminski s. 307-4H (Sn) K. Kaminski s. 307-4H (Sn)

12.20 - 13.05

13.15 - 14.00 Grafika inzynierska i zapis konstrukcji
14.05 - 14.50 Z. Budniak s. 205-5G (Sn)

15.00 - 15.45

O — 0 = N oo = Z

Objasnienia: Egzamin (termin |i Il do wyboru) Zajecia wyktadowe zaliczane na oceng




HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2024/2025

kierunek: Mechatronika stopien: | rok studiow: Il semestr: 03

sesja zasadnicza

sesja poprawkowa

| termin

Il termin

| termin

Il termin

zjazd 1-2 luty 2025

zjazd 7-9 luty 2025

zjazd 14-16 luty 2025

zjazd 21-23 luty 2025

15.00 - 15.45

15.50 - 16.35

16.45-17.30

17.35-18.20

18.30 - 19.15

O e =g

19.25-20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45

8.50-9.35

9.45-10.30

10.35-11.20

11.30- 12.15

12.20 - 13.05

13.15 - 14.00

Modele sygnatéw i proceséw ciagtych
K. Kaminski s. 206-3G (Sn)

Modele sygnatéw i proceséw ciagtych
K. Kaminski s. 206-3G (Sn)

Modele sygnatéw i proceséw ciagtych
K. Kaminski s. 206-3G (Sn)

Modele sygnatéw i proceséw ciagtych
K. Kaminski s. 206-3G (Sn)

14.05 - 14.50

15.00 - 15.45

Metale i stopy
M. Pancielejko s. 205-1H (Sn)

®» -~ 0 T O W

15.50 - 16.35

16.45-17.30

17.35-18.20

Sterowanie i automatyka w mechatronice
A. Btazejewski s. 307-4H (Sn)

Sterowanie i automatyka w mechatronice
A. Btazejewski s. 307-4H (Sn)

Sterowanie i automatyka w mechatronice
A. Btazejewski s. 307-4H (Sn)

Sterowanie i automatyka w mechatronice
A. Btazejewski s. 307-4H (Sn)

18.30- 19.15

19.25 -20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45

8.50-9.35

9.45-10.30

10.35-11.20

11.30- 12.15

Grafika komputerowa
Z. Budniak s. 107-11G (Sn)

Sterowniki programowalne
P. Znaczko s. 205-1H (Sn)

12.20 - 13.05

13.15 - 14.00

O — 0 = N oo = Z

14.05 - 14.50

15.00 - 15.45

Wytrzymato$¢ materiatow
P. Kaldunski s. 208-4G (Sn)

Wytrzymato$¢ materiatow
P. Katdunski s. 208-4G (Sn)

Wytrzymato$¢ materiatow
P. Kaldunski s. 208-4G (Sn)

Wytrzymato$¢ materiatow
P. Katdunski s. 208-4G (Sn)

Objasnienia:

Egzamin (termin |i Il do wyboru)

Zajecia wyktadowe zaliczane na oceng




HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2024/2025
kierunek: Mechatronika stopien: | rok studiéw: Il semestr: 05
sesja zasadnicza sesja poprawkowa
| termin Il termin | termin Il termin
zjazd 1-2 luty 2025 zjazd 7-9 luty 2025 zjazd 14-16 luty 2025 zjazd 21-23 luty 2025

15.00 - 15.45
P | 1550-1635 Sensory i systemy pomiarowe
i 1645-1730 O. tupicka-Maciejewska s. 206-3G ($n)
? 17.35-18.20 Podstawy mechaniki o$rodkéw ciagtych
o | 1830-10.15 L. Kukietka s. 107-11G (Sn)
k | 1925-20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45 Systemy komputerowe czasu rzecz. Systemy komputerowe czasu rzecz. Systemy komputerowe czasu rzecz. Systemy komputerowe czasu rzecz.

8.50-9.35 L. Bychto s. 206-3G (Sn) L. Bychto s. 206-3G (Sn) L. Bychto s. 206-3G (Sn) L. Bychto s. 206-3G (Sn)

9.45-10.30

10.35-11.20

11.30- 1215
S| 1220-13.05 Inzynieria wytwarzania i napraw Inzynieria wytwarzania i napraw Inzynieria wytwarzania i napraw Inzynieria wytwarzania i napraw
0 [ 13.15-14.00 M. Pancielejko s. 105-2H (Sn) M. Pancielejko s. 105-2H (Sn) M. Pancielejko s. 105-2H (Sn) M. Pancielejko s. 105-2H (Sn)
b o5 1250
o
t | 15:00-1545 | Arch. i oprog. wbudow. systeméw komp.
a | 1550-16.35 A. Btazejewski s. 206-3G (Sn)

1645-17.30 | Sztuczna inteligenacja rozpozn. sygnatéw

17.35 - 18.20 Z. Suszynski s. 307-3H (Sn)

18.30-19.15

19.25 -20.10

20.15-21.00

8.00 - 8.45
NT g50-935
1
o [ 2451030 Przedsiebiorczo$¢ innowacyjna Przedsiebiorczo$¢ innowacyjna Przedsiebiorczo$¢ innowacyjna Przedsiebiorczo$¢ innowacyjna
q | 1035-1120 T. Krzyzynski s. 209G (Sn) T. Krzyzynski s. 209G (Sn) T. Krzyzynski s. 209G (Sn) T. Krzyzynski s. 209G (Sn)
z | 1130-12.15
| 1220- 1305 Metody proj. i ekspl. syst. mechatr. Metody proj. i ekspl. syst. mechatr. Metody proj. i ekspl. syst. mechatr. Metody proj. i ekspl. syst. mechatr.
‘13 13.15 - 14.00 S. Chamera s. 206-3G (Sn) S. Chamera s. 206-3G (Sn) S. Chamera s. 206-3G (Sn) S. Chamera s. 206-3G (Sn)
a | 1405-1450 Podst. konstr. mech. w mechatronice

15.00 - 15.45 S. Chamera s. 206-3G (Sn)

Objasnienia: Egzamin (termin |i Il do wyboru) Zajecia wyktadowe zaliczane na oceng




